
 ファイバースコープ(Olympus社 IPLEX)

 ビデオスコープ(φ 10mm)

 超音波探傷器(Ge inspection社 USM-36,USM35,USN60, RYOSHO社 UI-27他)

 超音波厚さ計(Ge inspection社 DM-5E, Olympus社 MG2-XT)

 超音波フェーズドアレイ探傷器(Olympus社 OmniScan MX)

 暗室車

 エックス線照射装置(理工電気社 RIX250C,RIX-200NM)

 磁化装置(栄進化学社 HANDY-MAGNA他)

 紫外線照射灯（ブラックライト）

 渦電流探傷装置(ACTUNI社 EddyStation MWⅡ他)

 渦電流探傷用記録計(NEC三栄社 オムニエースⅢ)

 電磁波レーダ法 　(GSSI社 ストラクチャスキャン　SIR-EZ)

                     　　 (GSSI社 ストラクチャスキャン　SIR-3000)

 電磁誘導法  (HILTI社 フェロースキャン　PS200)

 トランスポインター (HILTI社 PX10)

シュミットコンクリートテストハンマー(スイス プロセク社　NR-10)

超音波探傷用ハウジング装置

磁気探傷装置(BIRNS社 BLACKBIRN-Ⅰ)

 三次元計測器(ソキア社 三次元測定システム MANMOS NET1200)

 オートレベル計(ソキア社 自動レベルB20)

 赤外線サーモグラフィ装置

 赤外線放射温度計

 硬さ試験機(スイス プロセク社 エコーチップ)

主要保有装置・機材一覧

放射線透過検査(RT)

超音波探傷検査(UT)

磁気探傷検査(MT)

水中検査装置(UT・MT)

その他

渦電流探傷検査(ET)

測量装置

目視検査(VT)

コンクリート調査
配筋探査・埋設物探査


